
 

ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC DE-5000  

    
 

 
 

Особенности: 
• Измерение параметров L/C/R/D/Q 
• Максимально индицируемое число 19999/999 
• Двойной дисплей 
• Подсветка…голубая 
• Режим допусков 
• Частота измерения 100/120/1к/10 кГц 
• Адаптер питания 12 В АС 

 
 
Диапазон рабочих температур: 0 °C…40 °C, 0-70% R. ГН. 
Температура хранения: минус 20 °C…50 °C, 0-50% R. ГН. 
Размеры: 188(Д)x95(Ш)x52(В) мм 
Комплектация 
Измерительные щупы (черный + красный)………………..1 
Батарея 9 В……………………………………………………..1 
Руководство по эксплуатации………………………………..1 
 

Технические характеристики 
 
ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ (23 °С ±5 °С, макс. 80% R.ГН.) 
Сопротивление (режим параллельного подключения) R 
Частота измерения 1 кГц / 10 кГц 

Диапазон  
сопротивления 

Максимально 
индицируемое число 

Погрешность частоты  
измерения = 1 кГц 

Погрешность частоты  
измерения = 10 кГц Примечание 

10 MОм 9,999 MОм ±(2,0%+8 ЕМР) ±(3,5%+10 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
2000 кОм 1999,9K Ом ±(0,5%+5 ЕМР) ±(2,0%+10 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
2000 /  
20к / 200 кОм 

1999,9 /  
19,999к / 199,99 кОм ±(0,5%+3 ЕМР) ±(1,5%+5 ЕМР) - 

200 Ом 199,99 Ом ±(0,8%+5 ЕМР) ±(2,0%+10 ЕМР) после короткой калибровки 
20 Ом 19,999 Ом ±(1,2%+40 ЕМР) ±(2,5%+200 ЕМР) после короткой калибровки 

Частота измерения 100 / 120 Гц 

Диапазон  
сопротивления 

Максимально  
индицируемое число 

Погрешность частоты  
измерения = 100 Гц 

Погрешность частоты  
измерения = 120 Гц Примечание 

10 MОм 9,999 MОм ±(2,0%+8 ЕМР) ±(2,0%+8 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
2000 кОм 1999,9 кОм ±(0,5%+5 ЕМР) ±(0,5%+5 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
2000 /  
20к / 200 кОм 

1999,9 /  
19,999к / 199,99 кОм 

±(0,5%+3 ЕМР) ±(0,5%+3 ЕМР) - 

200 Ом 199,99 Ом ±(0,8%+5 ЕМР) ±(0,8%+5 ЕМР) после короткой калибровки 
20 Ом 19,999 Ом ±(1,2%+40 ЕМР) ±(1,2%+40 ЕМР) после короткой калибровки 

Емкость (режим параллельного подключения) C 
Частота измерения 100/120 Гц 

Диапазон 
емкости 

Максимально 
индицируемое число Погрешность Cx Погрешность DF Примечание 

10 мФ 19,99 мФ ±(3,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(10%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) после калибровки замкнутой цепи 

1000 мкФ 1999,9 мкФ ±(1,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(2%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) 

после калибровки замкнутой цепи 

2000 нФ / 
20 мкФ / 200 мкФ 

1999,9 нФ / 
19,999 мкФ / 199,99 мкФ 

±(0,7%+3 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(0,7%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,5) 

- 

200 нФ 199,99 нФ ±(0,7%+5 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(0,7%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,5) 

после калибровки разомкнутой цепи 

20 нФ 19,999 нФ ±(1,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(2%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) 

после калибровки разомкнутой цепи 



 

ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC DE-5000  

    
 

 
Частота измерения 1 кГц 

Диапазон  
емкости 

Максимально  
индицируемое число Погрешность Cx Погрешность DF Примечание 

1 мФ 19,99 мФ ±(3,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(10%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) 

после калибровки замкнутой цепи 

200 мкФ 199,99 мкФ ±(1,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(2%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) после калибровки замкнутой цепи 

200 нФ/ 
2000 нФ / 20 мкФ 

199,99 нФ / 1999,9 нФ / 
19,999 мкФ 

±(0,7%+3 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(0,7%+100/Cx+5 ЕМР) 
(DF<0,5) 

- 

20 нФ 19,999 нФ ±(0,7%+5 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(0,7%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,5) после калибровки разомкнутой цепи 

2000 пФ 1999,9 пФ ±(1,0%+5 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(2%+100/Cx+5 ЕМР)  
(DF<0,1) 

после калибровки разомкнутой цепи 

 
Частота измерения 10 кГц 

Диапазон  
емкости 

Максимально  
индицируемое число Погрешность Cx Погрешность DF Примечание 

50 мкФ 50,0 мкФ ±(3,0%+8 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(12%+100/Cx+10 ЕМР) 
(DF<0,1) 

после калибровки замкнутой цепи 

20 мкФ 19,999 мкФ ±(3,0%+6 ЕМР) 
(DF<0,2) 

±(5,0%+100/Cx+8 ЕМР) 
(DF<0,2) после калибровки замкнутой цепи 

20 нФ / 200 нФ / 
2000 нФ 

19,999 нФ / 
199,99 нФ / 1999,9 нФ 

±(1,5%+5 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(1,5%+100/Cx+6 ЕМР) 
(DF<0,5) 

- 

2000 пФ 1999,9 пФ ±(2,0%+6 ЕМР) 
(DF<0,5) 

±(3,0%+100/Cx+6 ЕМР) 
(DF<0,5) после калибровки разомкнутой цепи 

200 пФ 199,99 пФ ±(3,0%+8 ЕМР) 
(DF<0,1) 

±(5,0%+100/Cx+8 ЕМР) 
(DF<0,1) 

после калибровки разомкнутой цепи 

 
Индуктивность (режим последовательного подключения) L 
Частота измерения 100 / 120 Гц 

Диапазон 
индуктивности 

Максимально 
индицируемое число 

Погрешность Lx 
(DF<0,5) 

Погрешность DF 
(DF<0,5) Примечание 

1000 Гн 999,9 Гн ±[1,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(2%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
2000 мГн / 
20 Гц / 200 Гн 

1999,9 мГн / 
19,999 Гн / 199,99 Гн 

±[0,7%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(1,2%+100/Lx+5 ЕМР) - 

200 мГн 199,99 мГн ±[1,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(3%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки замкнутой цепи 
20 мГн 19,999 мГн ±[2,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(10%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки замкнутой цепи 

 
Частота измерения 1 кГц 

Диапазон 
индуктивности 

Максимально 
индицируемое число 

Погрешность Lx 
(DF<0,5) 

Погрешность DF 
(DF<0,5) Примечание 

100 Гн 99,99 Гн ±[1,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(2%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки разомкнутой цепи 
200 мГн / 
2000 мГн / 20 Гн 

199,99 мГн / 
1999,9 мГн / 19,999 Гн ±[0,7%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(1,2%+100/Lx+5 ЕМР) - 

20 мГн 19,999мГн ±[1,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(3%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки замкнутой цепи 
2000мкГн 1999,9мкГн ±[2,0%+(Lx/10000)%+5 ЕМР] ±(10%+100/Lx+5 ЕМР) после калибровки замкнутой цепи 

 
Частота измерения 10 кГц 

Диапазон 
индуктивности 

Максимально 
индицируемое число 

Погрешность Lx 
(DF<0,5) 

Погрешность DF 
(DF<0,5) Примечание 

1000 мГн 999,9 мГн ±[2,0%+(Lx/10000)%+8 ЕМР] ±(2,0%+100/Lx+10 ЕМР) - 
200 мГн 199,99 мГн ±[1,5%+(Lx/10000)%+8 ЕМР] ±(2,0%+100/Lx+10 ЕМР) - 
20 мГн 19,999 мГн ±[1,5%+(Lx/10000)%+10 ЕМР] ±(3%+100/Lx+15 ЕМР) - 
2000 мкГн 1999,9 мкГн ±[2,0%+(Lx/10000)%+10 ЕМР] ±(8,0%+100/Lx+20 ЕМР) после калибровки замкнутой цепи 

 


